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摘要(译)

电磁检测器包括绝缘基板，其上依次层叠电荷存储电容器，连接到电荷
存储电容器的电荷收集电极和具有电磁传导性的半导体膜。电荷收集电
极具有由至少一个凹或凸部分组成的不平坦部分，专用于增强半导体膜
和电荷收集电极之间的结合强度。利用这种结构，可以防止半导体膜的
剥离。
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